
















































专利名称(译) 超声波探头

公开(公告)号 US20170202580A1 公开(公告)日 2017-07-20

申请号 US15/480022 申请日 2017-04-05

[标]申请(专利权)人(译) 奥林巴斯株式会社

申请(专利权)人(译) OLYMPUS CORPORATION

当前申请(专利权)人(译) OLYMPUS CORPORATION

[标]发明人 YOSHIMINE HIDETO

发明人 YOSHIMINE, HIDETO

IPC分类号 A61B17/56 A61B18/00

CPC分类号 A61B18/00 A61B17/56 A61B17/1675 A61B17/320068 A61B2017/320071 A61B2017/320072 A61B2017
/320074 A61B2017/320089 A61B2018/00565 A61B2017/00402

优先权 2015001839 2015-01-07 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

弯曲部分总是设置在探头主体部分的投影平面中。弯曲部分包括第一弯
曲表面，该第一弯曲表面相对于探头主体部分的外周表面弯曲以接近纵
向轴线，从而与纵向轴线相交;第二弯曲表面，其相对于第一弯曲表面朝
向第一弯曲表面的弯曲方向和远离纵向轴线的方向弯曲;第三弯曲表面，
其相对于第二弯曲表面朝向在与第一弯曲表面的弯曲方向相反的一侧上
接近纵向轴线的方向弯曲，并且朝向第一弯曲表面的延伸线延伸。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/8309dcb1-b426-432d-aef0-d3c7ef6c2ce3
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/056355761/publication/US2017202580A1?q=US2017202580A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220170202580%22.PGNR.&OS=DN/20170202580&RS=DN/20170202580

